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摘要(译)

一种制造有机发光器件的方法，其容易地增加具有有机发光层的中间层
的特性，以及制造有机发光显示装置的方法。制造有机发光器件的方法
包括制备具有第一电极的基板;将基板设置在基座构件上;设置覆盖基板的
供体膜并接触暴露在基板周围的基底构件;结合基底构件和供体膜;在激光
热转印装置中，在将基底构件和供体膜相互结合并将基板插入其间之
后，通过在激光热转印装置中进行转印处理，在第一电极上形成具有有
机发光层的中间层;在中间层上形成第二电极。
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